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摘要(译)

提供一种制造有机发光元件的方法。第一层形成在基板上方，并显示出
空穴注入性质。使用堤材料在第一层上方形成堤材料层。通过图案化堤
材料层，并通过将堤材料层的一部分附着到第一层，在第一层的表面上
形成树脂膜来形成堤。堤岸限定了与光发射器相对应的孔径。树脂材料
与堤材料相同。通过将油墨施加到与树脂膜接触的孔来形成功能层。墨
水含有有机物质。功能层包括有机发光层。在功能层上方形成第二层并
显示电子注入性质。通过向元件结构施加电力，第一层的空穴注入性能
降低。
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